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Przedmiotem wynalazku jest czujnik do nie-
niszczacych badan przedmiotéw metalowych
wiazka drgan ultradZwiekowych, przebiegaja-
<3 sko$nie pod powierzchnig badanego przed-
miotu, przy zastosowaniu automatycznej regu-
lacji wzmocnienia.

Do badan urzgdzeniami ultradZwiekowymi
z automatyczng regulacjg wzmochienia stosuje
sie czujniki dajace oprécz echa wady, réwniez
echo pomocnicze, stuzace za podstawe do regu-
lacji wzmocnienia. Stosuje sie do tego celu
czujniki czolowe, a jako echo pomocnicze wy-
korzystuje sie echo dna. Natomiast nie jest zna-
ne racjonalne i skuteczne wytwarzanie echa po-
mocniczego przy badaniach sko$ng wigzka

* Wlasciciel patentu o§wiadczyl, ze wsp6itwoér-
cami wynalazku sg mgr inz. J6zef Tabin i Jan
Glowalla.

A\
drgaii. Pr6bowano do regulacji wzmocnienia
wykorzystywaé echa pochodzgce z wnetrza czuj-
nika skofnego, jednakzZe okazalo sie, ze zmiany
ich wielko$ci nie zawsze odpowiadajq zmianom
echa giéwnego, a zatem nie mogg stuzyé za pod-
stawe do tej regulacji.

Wynalazek polega na zastosowaniu w czujni-
ku dwéch przetwornikéw, z ktérych gléwny
wysyla wigzke drgan sko$nie — w celu wykry=-
wania wad badanego przedmiotu, a drugi po-
mocniczy wysyla wigzke drgan prostopadle —
w celu wytworzenia i odebrania echa dna. Oka-
zalo sie, ze czynniki wplywajgce na czulosé

-przetwornika»gléwnego dzialajg analogicznie na

czulo§¢ przetwornika pomocniczego, ktéry wo-
bec tego moze byé zastosowany jako czujnik
znanego ukladu automatycznej regulacji wzmo-
cnienia. Warunkiem dobrego dzialania prze-
twornika pomocniczego jest nie wprowadzenie
do niego fal wysylanych przez przetwornik



gtéwny, odbitych od podstawy czujnika. Waru-
nek ten jest latwy do spelnienia przez odpowie-
dni dobér odleglosci miedzy przetwornikami, aby
fale odbite pochodzgce z przetwornika gléwnego
omijaty ‘przetwornik pomocniczy.

Rysunek przedstawia schematycznie przekroj
podiuiny czujnika wedlug wynalazku.

Czujnik 1 stanowi bryle wykonang z polime-
takrylanu metylowego, ktéra przyklada sie pod-

stawg do powierzchni przedmiotu badanego 2. -

Na bryle 1 przymocowane sg dwa przetworniki:
przetwornik. gléwny 3 na skos$nej Scianie —
w celu wytwarzania wigzki drgain w kierunku
zaznaczonym na rysunku strzatka. Cze§é drgan
odbitych od podstawy czujnika w kierunku
strzatki zaznaczonej linig przerywang przebiega
z ominieciem przetwornika pomocniczego 4 przy-
mocowanego do §ciany réwnoleglej do podsta-
wy czujnika. Zadaniem tego przetwornika jest
wytworzenie wigzki drgan prostopadlej do po-

wierzchni przedmiotu badanego 2 i odebrania
echa dna.

Zastrzezenie patentowe

Czujnik do ;iefektoskopii ultradZzwieckowej
o skosnym kierunku wigzki drgan sluigcej do

‘wykrywania wad, przy zastosowaniu automaty-

cznej regulacji wzmocnienia, wyposazony oprécz
giéwnego przetwornika dajgcego wigzke sko$ng,
w przetwornik pomocniczy, znamiénny tym, ze
przetwornik pomocniczy (4) jest umieszezony
réwnolegle lub pod katem nie wiekszym niz 8°
do podstawy czujnika (1) w takiej odleglo$ci od
przetwornika giéwnego (3), aby cze§¢ drgan wy-
sylanych przez przetwornik giéwny, odbita od

 podstawy czujnika, omijala przetwornik po-

mocniczy (4).

Fabryka Obrabiarek ,Rafamet”
Zastepca: mgr inz. Witold Hennel
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